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1. Allgemeine Informationen:

i.

11.

111.

iV.

Die Geräteinfrastruktur im FIT kann nur für gemeinnützige Projekte im
Sinne der satzungsmäßigen Zielvorgaben des FIT genutzt werden.

a. Gemeinnützig bedeutet: Alle Rechte behält sich die Universität
Freiburg vor: Keine Patentierung außerhalb der universität Frei-
burg, keine Publikation ohne die Zustimmung der Universität Frei-
burg, keine Vorverkaufsrechte.

b. Satzungsmäßige Zielvorgaben: Zentrales Ziel ist die Erforschung
von interaktiven Funktionsmaterialien und intelligenten Systemen,
die sich am Vorbild der Natur orientieren. Details dazu können

dem aktuellen Forschungsprogramm entnommen werden.
Bei BMBF-Verbundprojekten können die Voraussetzungen durch eine
gesonderte Klausel im Kooperationsvertrag erfolgen, in der festgelegt
wird, dass Daten aus Messungen, die am FIT durchgeführt wurden, nur
im Sinne der Gemeinnützigkeit genutzt werden können.
Auf dem Messauftragsformular muss ein entsprechender Text eingefügt
werden, dass dem Projektleiter dies bewusst ist und die Verträge ent-
sprechend gestaltet sind.
In den Betriebsbüchern (schrifflich oder elektronisch) ist das entspre-
chende PSP-Element (Projektnummer) des Projektes anzugeben.

11. Kosten

i.

11.

111.

iV.

V.

Die Nutzer sind verpflichtet Kosten für Messaufträge in ihren Pro-
jekten zu beantragen (Betriffl keine Projekte, die die Geräteinfra-
struktur im FIT nicht nutzen wollen). Die Höhe der Kosten ist laut
der jeweiligen Gebührenordnung und dem benötigten Messauf-
wand zu kalkulieren (siehe Gebührenordnung Tarif ,,FIT extern").
Verbrauchsmaterialien muss der Nutzer immer selber zahlen.

Sollte es am Gerät Zu einem Schaden durch unsachgemäße Nut-
zung kommen, ist der/die Schadensverursacher/in für die Scha-
densregulierung zuständig.
Dauerhaffe Bereitstellung von Personal für a) Servicemessungen,
b) Geräteeinweisungen, c) Aufrechterhaltung der entsprechenden
Infrastruktur, kann auf die Kosten angerechnet werden. Ein ent-
sprechender Antrag kann an das Direktorium gestellt werden.
Es ist möglich einen begründeten Antrag auf Befreiung von Kosten
beim Direktorium zu stellen.

111 Übergangslösung zur Taxierung entsprechend der Gebührenordnung

i. Projekte, die bis einschließlich 2018 am FIT akzeptiert wurden, und in
denen keine speziellen Gelder für die Nutzung der Core Facilities bean-
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tragt wurden, bleiben bis zum Ende der Laufzeit des Projektes von der
Gebührenordnung ausgenommen.

11. Projekte, die bis einschließlich 2018 am FIT akzeptiert wurden und in de-
nen Gelder für die Nutzung der Core Facilities beantragt wurden, werden
entsprechend der Gebührenordnung bis zum maximal beantragten Pos-
ten belastet (FIT-Preise). Die Belastungen erfolgen quartalsmäßig.

111. Alle Projekte, die die Geräteinfrastruktur im FIT nutzen wollen und die ab
dem Jahr 2019 am FIT akzeptiert werden, werden entsprechend der Ge-
bührenordnung belastet (FIT-Preise). Die Belastungen erfolgen quar-
talsmäßig.

iv. Nutzung

i.

11.

111.

iV.

V.

Vi.

Vii.

Vlll.

ix.

Die Einweisung in die Handhabung des Gerätes wird vom/von der Gerä-
tebeauftragten durchgeführt und schriftlich festgehalten. Dadurch sollen
Schäden durch unsachgemäße Nutzung vermieden werden.
Die Nutzung ist nur in Absprache mit der/dem Gerätebeauftragten mög-
lich.

Die Nutzung in Eigenverantwortung kann grundsätzlich ab dem Niveau
von Doktorand"innen efolgen.
Spezielle Genehmigungen für Master Student*innen die in ihren Projek-
ten viel Messaufwand haben sind möglich und müssen durch die Betreu-
er der Geräteinfrastruktur genehmigt werden (CF 1: Prof. Dr. Anna Fi-
scher und/oder Prof. Dr. Andreas Walther, CF 2: Prof. Dr. Claas Müller

und/oder Prof. Dr. Jing Becker, CF 3: Prof. Dr. Michael Moseler und/oder
PD Dr. Michael Walter).
Die Messzeitvergabe efolgt über ein Buchungssystem (welches je nach
Gerät durch die Gerätebeauffragten einzurichten ist). Die Buchung der
Messzeiten sollte einen Zeitraum von drei Wochen nicht überschreiten.

Feste Messslots können von den Betreuern der Geräteinfrastruktur ver-

geben werden.
Die Entscheidung über die Vergabe von Nutzungszeiten bei Überbu-
chungen treffen die Betreuer des entsprechenden Gerätes. Die Mess-
zeitvergabe berücksichtigt, inwieweit Messgelder und Projekte ins FIT
eingebracht werden.
Beim Einloggen am Gerät über das elektronische Betriebsbuch ,,LabLog",
muss der Nutzer frei geschaltet sein.
Die Nutzer verpflichten sich einen jährlichen Kurzbericht über die Aktivi-
täten in Zusammenhang mit der Nutzung der Geräteinfrastruktur bis spä-
testens 15.01 . des Folgejahres zu schreiben. Diese Kurzberichte dienen
zur Erstellung des jährlichen Core Facility Berichtes.
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Publikationen mit Daten der erzeugten Messungen müssen in ihrer
Danksagung einen entsprechenden Verweis auf das FIT und die erfolgte
Förderung beinhalten. Ein entsprechender Passus wird den Nutzern zur
Verfügung gestellt.

Betriebs- und Benutzerordnung für die Geräteinfrastruktur im FIT

X.

V. Sicherheit

i. Arbeitssicherheit: Alle Personen, die sich im FIT für die Durchführung
von Messungen aufhalten, haben eine Sicherheitsgrundeinweisung
nachzuweisen.

Datensicherung: Sämtliche Daten, die bei den Messungen entstehen,
müssen durch den Nutzer entsprechend der jeweils aktuellen DFG
Richtlinien archiviert werden.

ii.

Freiburg, den

l ?4

/}Jl!U
Prof. D( ,Jürgen Rühe

Prof. Dr'. Ai.dreas Walther

[,,9.'y?)

Prof. . PeterWoias

,A?-l
Prof. pr. Thory'ias Speck

?a?'>
,-'M

?)
ia Fischer ?.Prof. Dr. Anna Fischer

Anlagen: Geräteübersichten und Gebührenordnung
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Geräteübersicht Core Facilities

Gerätebetreuun@

Core Facilitv
Bildgebung von
Vaterialsystemen,
Hery Thomann

(@re Facility

8ildgebung von
Vaterialsysteman,
Hery Thomann

Core Facility
Bildgebung von
Vatvialsystemen,
FrauThomann

(@re %cility

Bildgebung von

Materialsystsmen,
l-len Thomann

}

C€ire Facility
Bildgebung von
Vaterialsystemen,
Hen Ebert

(ore Facility

Bildgebung von
Matenalsystemen,
Fyau Thomann

Core Facility
Fertigungstechiiik,
Fyau (leckey

Geräte

200kVTEM/STEM:TaföS
F200X

Finanzlerungsart

BITS

BW-Stiftung,
Zukunftsoffeiisive IV

ßegenfinafüierklng
duii:h DFG-Gioßge-
räte nach Art. 91b

GG

120 kV TEM: Talos L120C G2 BITS

BW-Stlftung,
Zukunftsoffensive IV

Gagenfinanzlerung
durch [)FG- Gtollge-
räte nac)i Art. 91b

GG

BITS

BW-Stiftung,
Zukunftsoffensive IV

Gegeiifiiianzieruiig
duich DFG- Gro%e-
yäte iiach Ar(. gsb

GG

FIEI/SEM Anlage: Scios2
HiVac

p-d Anlage SkyScan 1272 Erstausstatfüng FIT

HR-Röntgentozograph BW-Stifiung,
Zukunftsoffenslve {V

«,I* »

Hochdruckgefrieranlage Erstausstattung FIT
BW-Stiftung,
Zukunftsoffensive IV

AFM, MultlMode Nanosco?
pe8

Erstausstattung FMF,
Erstausskattury, FIT

PVD Beschichtungsaiilage-
Porta 400

BITS

BW-Stiftung,
Zukunftsoffensive IV

Gegenfinan2iOTling
durch [)FG-Großge-
th{e nach Ar(. 91b

GG

Anschaf}ungsjahr

2017

2017

2017

2Cll5

2017

iggi

upgrade 2015

2017

Kosten

1.700.000

429.000

azi.ooo

380.(100

339.000

sy.osti.

IJpHrada
gg.oüo

s»o.ooo

Inventarnummer

72020259

72020260

72020258

z;ioootiz:i

7201934')

apvpoogsg/
960/ gsi
FMFO(15830

72020245

200 kV HR-TEM

X-FEG High-brightness Emiiter
Supei-X Super Fast EDX Sys{em
HR-STEM IHAADF, BF, DF)
TomographyforTEM, STEM und
E[)X

Cryo-Tomogyaphy
idpc, ddpc
Piezo-Stage 20pm
Low-Dose

Double Tilt Holdv

Resolföion < 0.1 nm

Ceta 16 Megapixel Digital
Cameta

laB6 cathode

}omography equipment
ciyo TEM

ctyo-}omography
low-Dose

:l0 kV

Gallium-ion-column

SE, Tl, T2 and DBS Oetektors
C and Platin deposition
Tomogiaphyequipment
70mm2 EDX System
EDX

Mikromanipulator
Pyaparationo«TEMLamella

X-iay source: 20-l00kV,1(IW,6
pm spot slze @ 4W

X?ray deteaor: 16Mp, 14-bit
cooled CCD «iber<ptically
coupl*d to scintillatoi
Maximum obiect size 75mm in
diameter using o'flse{ scan
127mm in fast single scan)
Detail detedab!llty O.35 1im
Il6Mpl al Jhesö magniflcation
Recons{rudlon Hierarchical

IlnstaRecon'l and multithieaded
CPu/GPU 3D reconstrudion

Materialwissenschaften,
OberTl;ichenanalyse. Zellen,
Suspensionen oder Emulsioneii
vvetden so schnell zu vitiifiziaien,
dass keiiie s{yukturzerst6reiide

Eiskristallbildung auftritt.
Anschließend wird das ge«rorene
Wasser in dei Gefriersubstifüti-

onsanlage Leica EM AFS2 uiid EM
FSF'CibermehrereStu%ndurch

einen Kunststoff eyseht und die

Ptobe nach Belieben kontrastierk.

ImVergleichzumAtmosphär-
druck-Vitiobot emiöglicht es die
Hochdrucktechnik (200 MPa)
wasseyhaltige Piobe mit gfößerer
Volumen Ibis zu einei Dicke von
etwa 15[) 1im) zu vitiifizieien.

Kontakf hAode

Tapping )Aode
Nano indentat:on

Nano scratch tesi

PeakFoece Tapping
PeakForce QNM

AFM für Messungen aii Luft
vertlkale Auflösung von waniger
als 01)5 nm möglich,
laterale Auflösung von weniger
als 5 Angstrom mögllch
Iaterale Scanvveite bis 170Hm
möglich

Roll-to-Roll Sys{em
Ab- und Aufwickeleiiiheit mit

Geschwindigkeitsregelung
PVDi

SputiertayetfürMetalle,
Nitride, Carbide und Oxide
PECVD:

Beschich}ung und/odsrAktivie-
ruiig

Standort

oo.ois

oo.ois

Oö.013

oo.oig

OC1.018

Oo.oxy

02.019
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Cbre Facility

FerFigungstechnik,
Herr Müllsi

Coye Facility
Ferkigungstechnik,
Fiau Eleckey

EPD Anlage

Maskless Aetosol Anlage

81TS

BW-Stiftung.
Zukun4tsoflens:ve iV

Gsganfinanzierurig

duich DFG- Gmage-
r'te nach Art. 91b

GG

BITS

BW-Stlftung,
Zukunftsoffensive IV

Gegenfinanzieruiig
duich DFG-Großge-
räte nach Ar}. 91b

GG

:ioxi

2017

230.0(10

430.000

7202Cl246

72019521

Lösemittelbank EX geschiltzt

Elsktiolytischen Haißermettung

QDR Reinigun@
Elektyophoret!sche Funktions-

schlchtabscheidung, Spannung

bis 3000 V, motorisiener Hubarm

fi)r Pmben, Oispergator, lmra-

schall Desintegratoi
Umlu{t O%n T < 400 aC

Kryo-Kugslmühle T > -1% oC

Aerosolprinter:
Kompatibel zu 3D Funkiiorisdiuck
auf Folienmaterialien

Struktuygyr'llen gfößer 10 Hm
Dünn- und Dickschichtabschei-

dung, lö nm bis 10 pm.
unterschiedliche Substrate und

Tiiiteii

(transparente und gefüllte
leitfflhige Materialien)
Abscheidungsmöglichkeit von
Nanokompositen

02.019

02.019

Cö(! Facility

Fertigungstechnik,
l-Iw Stumm

Coie Facility
Fefügungstechiiik,
Herr Stumm

Cbre Facility

Feriigungstechnik,
Hen %lz

Coye Facility
Fertigungstechnik,
Hen Müller

Core Facility

Fertigungstechiiik,
Herr Müller

Core Facility
Fertigungstechnik,
Heyr Müller

Coye Facility
Modellierung und
Simulation von

Vlater!alsystemen,

l-len Waltay. RZ

F'eWackory P3 Mini Multi

Lens , SLA 30-Oruckay ?

Stereolitogyaphie lEnvision-

TECI

Objet260 Connex 3, Poly%et

(Stratasys)

BabyplaS}

Steteomikyoskopie

Discovery V12

laminatoy HRL 350 lurnbo

THIEME LAB ?OCKI, Flach-

Modellierungs-Workstat!on

DFG- Grc%erbte
nach Ar}. 91b GG

DFG- Großgeräte
nach Ar(. 91b GG

Erstausstattung FIT

BW-Stif(ung,
Zukunftsoffensive IV

Erstausstattung FIT
BW-S}iftung,
Zukunftsoffenslve IV

übemahme aus dem

IMTEl«

Übernahmeausdem

IMTEK

BITS

BW-Stiftung.
Zukunftsaffensive IV

Gegenfinanzierung
duych DFG- Großge-
rhte nach Ark. 91b

GG

2016

2016

Xll6

2016

2017

72019305

siooisgg

45.220,00 72019429

15.064,26 72019295

77.0(10

iio.ooo

24(I.0üö ysoisogz

Senerschrank:

73017467

S«ereomiknoskopie mit Karne-
rasystemfürAnwendungenin
dey Materialfoischung, Quali-
tätspi(ifung, Biologie und
Medizin

Kaltlichtquelle

Fügen und Strukturieren von
Folien:

2' Stahlwalze

1' EPDM beschichiets Walze

1' Stahlwalze zur Autnahme von

Shims

Dateni

Folienbraite max. 250 mm

T < 200 aC

P < 6 bay

V < 3 m/min

Pi mit

automatischsr Siebausiichtung
und automatischer Substrataus-

iichtung mmels CCD-

Kamerasystemen
Max. L:]ruckformat 600 '

6(X) mm'

Max. Substiatdicke 20 mm

1000 Rechenkerne

,,Sharaholde('Prinzip => Zugang
zum Gasamtduster NEMCI

118000 Keme)
Hochvefi)gbai füi FIT
Il'aralleles Rechnen

Mi

02.(119

02.019

02.019

(12.(119

02.019

RZ,

oo.o»s

5



Betriebs- und Benutzerordnung für die Geräteinfrastruktur im FIT 'T#FIT» l ?

Pmjektgruppe
Speck, Heii
Thielen

Geräteübersicht außerhalb der Core Facilities

Gerätebetreuung Geräte Finanxierungsari Anschaffungslahr Kosten Inventarnummer

FlTAllgemein, Agilent technologies, Eistaussta}tung 2016 6.347,53 72019415

Heyr Paschke, PG UV-VIS FIT

Lienkamp BW-Siiftung,
Zukun%offensive

IV

Erstausstattung Xll6
FIT

BW-Stiftung,
Zukunftsofferisive

IV

Electrofoice 3510 TA Erstausstattung 2016
Instrumeiits - FIT

Dynamische Zug-Diuck- BW-Stiftung,
Prüfmaschine Zukunhsoflensive

IV

Projektgnippe Invers Mikioskop Ax!o Erstausstattung 2016

Speck, Herr Bold Observer KMAT FIT

BW-Stiftung,
2ukunftsoffensive

IV

Projektgiupps lPKliistrumentsAG, Eistausstattung 2015
Rühe, Nano Wizard 3 Nano FIT

SCiänce, RaSt0rmikl0- BW-StHtung,
skop Zukunftsoflensive

IV

(Ituket AXS S.A.S, AFM ERC Grant 2015

Zeiss, Axio Observer, Ersöausstattung 2017

Fluoreszenzmikioskop FIT
BW-Sliftung,
Zukunfisoffensive

IV

IF'ro%ektgyuppe

Lienkarnp, Frau
Zober

Pyo%ek{gxppe
Römer, Frau
Lamprecht

RT Allgemain, Agilent kechnologies,
Hery Paschke, PG FTIR

tienkamp

go.ooo

391.415 72000425

79.250,62 72(11920200

7201942!)100.000

249.900

'noigiig

Standon

02.011

o».oss

ül.015

ül.öl8

02.005

02.011

02.'Ol2a
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User Fees Core Facility 1 at FIT

Equipment User group Modus

FIT Hourly Rate  
(invoiced, and to be 

applied for in projects)
DFG Guidelines 

(hourly rate)

Percentage 
of DFG 

guidelines
Costs per year      

2 h / week

TEM 200 kV
Extern 
(Academic) Service 140.00 €                             140.00 €              100% 12,880.00 €      
Intern Uni Service 98.00 €                               140.00 €              70% 9,016.00 €        

User 56.00 €                               80.00 €                70% 5,152.00 €        
FIT / FMF Service 56.00 €                               140.00 €              40% 5,152.00 €        

User 32.00 €                               80.00 €                40% 2,944.00 €        

TEM 200 kV Cryo
Extern 
(Academic) Service 200.00 €                             200.00 €              100% 18,400.00 €      
Intern Uni Service 140.00 €                             200.00 €              70% 12,880.00 €      

User 84.00 €                               120.00 €              70% 7,728.00 €        
FIT / FMF Service 80.00 €                               200.00 €              40% 7,360.00 €        

User 48.00 €                               120.00 €              40% 4,416.00 €        

TEM 120 kV 
Extern 
(Academic) Service 120.00 €                             120.00 €              100% 11,040.00 €      
Intern Uni Service 84.00 €                               120.00 €              70% 7,728.00 €        

User 45.50 €                               65.00 €                70% 4,186.00 €        
FIT / FMF Service 48.00 €                               120.00 €              40% 4,416.00 €        

User 26.00 €                               65.00 €                40% 2,392.00 €        

TEM 120 kV Cryo
Extern 
(Academic) Service 140.00 €                             140.00 €              100% 12,880.00 €      
Intern Uni Service 98.00 €                               140.00 €              70% 9,016.00 €        

User 49.00 €                               70.00 €                70% 4,508.00 €        
FIT Service 48.00 €                               120.00 €              40% 4,416.00 €        

User 28.00 €                               70.00 €                40% 2,576.00 €        

FIB SEM (w/o FIB)
Extern 
(Academic) Service 80.00 €                               80.00 €                100% 7,360.00 €        
Intern Uni Service 56.00 €                               80.00 €                70% 5,152.00 €        

User 28.00 €                               40.00 €                70% 2,576.00 €        
FIT / FMF Service 32.00 €                               80.00 €                40% 2,944.00 €        

User 16.00 €                               40.00 €                40% 1,472.00 €        

FIB SEM (w/ FIB)
Extern 
(Academic) Service 140.00 €                             140.00 €              100% 12,880.00 €      
Intern Uni Service 98.00 €                               140.00 €              70% 9,016.00 €        

User 56.00 €                               80.00 €                70% 5,152.00 €        
FIT / FMF Service 48.00 €                               120.00 €              40% 4,416.00 €        

User 32.00 €                               80.00 €                40% 2,944.00 €        

FLIM Confocal LSM
Extern 
(Academic) Service 60.00 €                               60.00 €                100% 5,520.00 €        
Intern Uni Service 42.00 €                               60.00 €                70% 3,864.00 €        

User 17.50 €                               25.00 €                70% 1,610.00 €        
FIT / FMF Service 24.00 €                               60.00 €                40% 2,208.00 €        

User 10.00 €                               25.00 €                40% 920.00 €           

micro CT
Extern 
(Academic) Service 50.00 €                               50.00 €                100% 4,600.00 €        
Intern Uni Service 35.00 €                               50.00 €                70% 3,220.00 €        

User 14.00 €                               20.00 €                70% 1,288.00 €        
FIT / FMF Service 20.00 €                               50.00 €                40% 1,840.00 €        

User 8.00 €                                 20.00 €                40% 736.00 €           

AFMs
Extern 
(Academic) Service 50.00 €                               50.00 €                100% 4,600.00 €        
Intern Uni Service 35.00 €                               50.00 €                70% 3,220.00 €        

User -  €                                   -  €                    70% -  €                  
FIT / FMF Service 20.00 €                               50.00 €                40% 1,840.00 €        

User -  €                                   -  €                    40% -  €                  
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